
13:30-15:30（受付：13:00～）

令和7年 （木）月2 日27

静電気対策セミナー

電子デバイス・半導体・電子機器の製造現場従事者必見！

日常的に発生する静電気は半導体デバイスなどの電子部品を壊す恐れがあるため、

製品設計や生産現場では静電気対策をすることが非常に重要になっています。

本セミナーでは静電気についての基礎知識から製造現場における静電気対策手法

について解説をします。

日時

脱炭素に資する省電力電子機器の開発支援及び情報発信事業技術講演会

・静電気および静電気対策の基礎知識

・静電気と異物付着

・静電破壊とは？

・除電器の基礎知識と活用方法

工業研究所設備見学 (静電気放電試験器など )

㈱KEYENCE アプリセンサ事業部

名古屋営業所 チーフ 小泉 潤平 氏

定員 10名程度

内容

場所

申込方法は裏面をご覧ください

アクセスマップ

参加

無料 協賛：(公財)名古屋産業振興公社

主催：名古屋市工業研究所

名古屋市工業研究所 CAEルーム

（電子技術総合センター4階 E406）
（名古屋市熱田区六番三丁目4番41号 地下鉄名港線「六番町」3番出口すぐ）

講師



※送信後、1週間たっても返信がない場合はお手数ですが、お電話にてご連絡ください。

電子メールまたはFAXで、2月14日（金）までにお申込みください。
（FAXでのお申込みは下記の用紙をご利用ください）
折り返し参加の可否をご連絡いたします。

静電気対策セミナー

講演会申込書 FAX： ０５２-６５４-６７８８ 後藤行

ご所属
（社名等)

部署・役職/
お名前

※複数名でのお申込み可※

E-mail

電話番号

備考・質問

（講師へのご質問等があればお書きください）

メールマガジン(NMIRI技術ニュース)申込み 希望する・希望しない・申込済

名古屋市工業研究所 情報・電子技術研究室 後藤真吾

e-mail: goto.shingo@nmiri.city.nagoya.jp

TEL: (052)654-9860 FAX: (052)654-6788

お申込み

お問合せ

＜個人情報について＞
ご記入いただいた個人情報は、主催者および講師にて共有し、本セミナーの運営および主催者が実施する公的事業以外には
使用いたしません。


